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IGCC (석탄가스화 복합발전) 시스템 공정 중 가스화기에서 발생되는 합성가스 내에는 높은 농

도의 분진들이 함유되어 있기 때문에 하부 공정들을 보호하기 위해서는 가스화기 후단에 집진

장치가 필히 설치되어야 한다. 집진장치의 설계 제작 운전에 있어서 점착성 분진층 부착, 분진 

브리징, 필터 파손 현상 등과 같은 다양한 문제점들로 인하여 고온의 합성가스를 처리하는 데는 

아직 한계 기술들이 산재해 있는 상황이다. 이와 같은 문제점들은 필터에 부착된 분진층의 탈진

성능을 향상시키거나, 필터의 열피로를 줄일 수 있도록 필터 재생을 위한 탈진의 횟수를 줄이는 

방법을 통하여 해결될 수 있다. 본 연구에서는 탈진성능을 향상시킬 수 있으면서 동시에 필터로

의 분진 부하량을 최소화시킴으로써 필터의 탈진주기를 연장시킬 수 있는 IGCC용 집진시스템

을 설계하기 위하여 수치해석 연구를 수행하였으며, 수치해석 결과의 검증을 위하여 파일롯 규

모의 세라믹 캔들 필터 집진장치에서 가스 유입 방식에 따른 집진장치의 집진 및 탈진 공정에서

의 필터 차압 변화를 관찰하였다. 실험 결과에 따르면, 덮개 튜브가 설치된 집진장치 내벽에 접

하게 가스가 유입된 경우에는 필터의 차압이 아주 천천히 상승하였다. 이에 반하여 필터 지지판 

중앙에 수직하게 가스가 유입된 경우에는 필터의 차압이 빠른 속도로 상승하였으며, 그 결과 필

터 표면에 부착된 분진층을 제거하기 위한 탈진의 회수가 빈번하게 이루어졌다. 




